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摘要(译)

超声成像设备能够确定部件(例如可移除探测器帽)何时附连到超声探测器
一部分。在一个实施例中，该帽用作间隔构件，为探测器头提供间隔距
离。检测到探测器帽附连到超声探测器能够使超声成像系统自动调整生
成的超声图像。在一个实施例中，超声成像系统包括超声探测器、可附
连到探测器的帽或其他部件，以及检测部件到探测器的附连的部件附连
检测系统。检测到所述帽后，将修改成像系统生成的超声图像的一方
面，例如裁剪图像，以去除所述帽的不需要的部分，例如所述间隔构
件。
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